平成３０年１２月７日

大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議
　会員企業の皆様へ
大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
グローバルネットワーク部会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部会長　安部　征吾
「トップセミナー」開催案内
　大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議では、企業経営者及び役職者の皆様を対象にしました「トップセミナー」を下記のとおり開催します。
今まさにＩｏＴ時代が到来している中、半導体業界の状況、そしてあらゆる電子デバイス・製品に対し、日本で一番精力的に取材を続けておられる、産業タイムズ社泉谷社長様を招聘致しました。大変ご多忙な中、新たな時代に向けて超爆裂の記者と化した泉谷様に現在そして未来を論じていただきます。
大変貴重な講演であり、是非ご参加いただきたいと存じます。あわせて交流会も開催しますので、泉谷様および会員企業の皆様とのご交誼を深めていただく機会としていただければと存じます。
　
ご参加を希望される場合は、添付の参加申込書に必要事項を記載の上、本メールあてご返信　または
ＦＡＸいただきますようお願い申し上げます。
【日　時】平成３１年1月２３日（水） 
　　　　　　　　講演会　　　　１５：００～１６：４０
交流会　　　　１７：００～１９：００
【場　所】ホテル日航大分オアシスタワー　講演会　３階 紅梅の間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交流会　２１階 エトワール
　　　　　　　　〒870-0029　大分県大分市高砂町2-48　（TEL．097-533-4411）
【概　要】
演　題：　『半導体産業はＩＯＴ時代の到来で高成長持続

　～センサー、メモリー、車載がリード役』

講　師：　株式会社産業タイムズ社　代表取締役社長　　　泉谷　渉　氏
【参加対象者】
◇ＬＳＩクラスター会員企業のうち、経営責任者又は役職者。

　※お願い　　経営責任者の方へ本メールを回報くださるようお願い致します。

【締め切り】平成３１年１月１５日（火）
【問い合わせ先／申込先】
　　大分県LSIクラスター形成推進会議 事務局　　担当：島添／藤原
　　（大分県産業科学技術センター内）
　　〒870-1117 大分市高江西 1-4361-10　TEL/FAX: 097-596-7179
　　e-mail: oita-lsi@columbus.or.jp
　　ホームページ: http://www.oita-lsi.jp/

大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議 事務局　行
FAX
097-596-7179　（ＦＡＸの場合、送付状は不要です）
E-mail 
oita-lsi@columbus.or.jp

（電子メールの場合、件名を「トップセミナー参加申し込み」としてください）

トップセミナー講演会（１月２３日）　参加申込書
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※トップセミナー講演会、交流会の参加の有無を（◯　×）で記入ください。

トップセミナー講演会の参加料は無料ですが、交流会参加者は、５千円のご負担をお願いします。
必要事項をご記入の上、本紙をＦＡＸまたは電子メールにて返送してください。
